
Основные приложения: графические приложения и видео на рабочих стан­
циях, системы автоматического проектирования и для разработки при­
кладного программного обеспечения.

Цель: Увеличить производительность для пользователей до 10Mbps 
каждому и до 100Mbps для мощной рабочей группы, обеспечить высокую 
скорость соединения с суперсервером.

В предлагаемом решении для подключения пользователей, требующих 
выделенной полосы пропускания 10Mbps, вместо концентраторов использу­
ются коммутаторы. Для этого целесообразно использовать SS II Desktop 
Switch. Замененные концентраторы могут быть использованы для расшире­
ния сети. Концентратор SS II Dual Speed Hub 500 обеспечивает подключение 
на 100Mbps для мощной рабочей группы. Коммутатор Fast Ethernet SS II 
Switch 3300 используется как магистральное устройство, соединяющее рабо­
чие группы с серверами, наибольшую выгоду при таком подключении полу­
чает суперсервер, который способен полностью использовать выделенную 
полосу пропускания 100Mbps.

Итоги
Сегментированный разделяемый Ethernet, коммутируемый Ethernet и 

Fast Ethernet -  взаимно дополняющие технологии, которые работают вместе 
для масштабирования производительности в рабочих группах, которым не­
обходима высокая пропускная способность. Коммутируемый Ethernet, сег- 
ментипстянный или выделенный применяется для увеличения производи- 
тельности рабочих групп. Технология Fast Ethernet широко применяется в 
перегруженных магистральных линиях и обеспечивает необходимую полосу 
пропускания для серверных стоек и суперсерверов. Дополнительно Fast 
Ethernet может применяться для подключения мощных пользовательских 
систем. 3Com предоставляет передовые решения для рабочих групп, которые 
позволяют легко строить или модернизировать сети на основе коммутируе­
мого Ethernet и Fast Ethernet и, в конечном итоге, использовать ATM и Giga­
bit Ethernet. Технология SS II для коммутаторов Switch 1100 и Switch 3300 
позволяет строить сети с высокой плотностью портов, исключая узкое место 
в межконцентраторных соединениях, с использованием портов матрицирова­
ния. Сетевые адаптеры EtherLink XL и Fast EtherLink XL 10/100 и сетевые 
устройства SS II Dual Speed Hub 500, SS II PS Hub 40, SS II Desktop Switch, 
SS II Switch 1100 и 3300 смогут обеспечить необходимую производитель­
ность и гибкость там, где это необходимо больше всего.

К О М Б И Н И Р О В А Н Н Ы Й  М Е Т О Д  Ф О Р М И РО В А Н И Я  
АЛМАЗОПОДОБНЫ Х ПОКРЫТИЙ (АПП) 

А.Н. Купо

Алмазоподобные покрытия (АПП) на основе углеродных пленок, ха­
рактеризующиеся высокой механической твердостью и износостойкостью,
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уже нашли широкое применение в качестве защитно-декоративных и упроч­
няющих покрытий механических деталей и узлов различного назначения. 
Это обусловлено не только высокими защитными свойствами А1Ш, но и их 
тепло- и электроизоляционными свойствами, а также высокой стабильностью 
свойств при повышенных температурных и других воздействиях. При этом 
большое внимание уделяется воспроизводимости этих свойств от образца к 
образцу.

Расширение областей применения алмазоподобных углеродных пленок 
стимулирует разработки новых методов и устройств для их получения. К 
этим методам относятся импульсные методы получения АПП, в частности 
получение пленок при распылении графитовой мишени катодно-дуговым 
разрядом и лазерным излучением в вакууме. Лазерный метод формирования 
АПП является одним из наиболее перспективных методов, т.к. имеет высо­
кую производительность и все необходимые условия формирования алмазо­
подобных пленок из лазерной эрозионной плазмы и позволяет получать их 
при температуре ниже 300 К. К недостаткам этого метода можно отнести не­
большие размеры напыляемых подложек, присутствие в полученных алмазо­
подобных пленках различных аллотропных модификаций углерода, а также 
недостаток данных о физике процесса формирования углеродных пленок при 
импульсном лазерном осаждении, структуре и свойствах полученных пленок 
в зависимости от условий их осаждения.

К а ocKcse анализа существующих метадон формирования АПП был 
предложен не имеющий анатогов комбинированный метод -  метод одновре­
менного использования лазерной и ионно-лучевой технологий.

Комбинированный метод позволяет в несколько раз повысить скорость 
нанесения АПП. Применение этого метода позволит повысить качество вы­
пускаемых изделий, снизить трудоемкость их изготовления, сэкономить тру­
довые и энергетические ресурсы. Кроме того, использование нового метода 
лазерного осаждения защитных покрытий позволит повысить конкуренто­
способность выпускаемых оптических изделий и создаст предпосылки для 
разработки новых перспективных видов продукции.
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КОНСТАНТЫ ЛЕПТОННЫХ РАСПАДОВ В ПУАНКАРЕ- 
КОВАРИАНТНОЙ КВАРКОВОЙ МОДЕЛИ 

С.Н. Вяхирев

Целью данной работы является исследование лептонной константы 
распадов мезонов в пуанкаре-ковариантной кварковой модели. Вычисление 
таких констант представляет интерес по нескольким причинам. Во-псрных,
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